
Jornada 
Atracción de talento (femenino)
a la industria y la universidad 

Viernes, 4 de abril de 2025. 10h. a 14h. 
Aula Magna de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. 

Mesa redonda 

“Rompiendo barreras: atracción de talento (femenino) en titulaciones científico-técnicas” 

Conferencia 
“Oportunidades de la ciencia en la innovación (y viceversa)” 

Mesa Redonda 
“Mujeres que transforman la industria: innovación, desafíos y oportunidades en sectores TIC” 

Participan: 

Teresa Riesgo Alcaide. Secretaria General de Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades 
Elena Benítez López. Vocal asesora gabinete Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales.
Mª Ángeles Martín Prats. Profesora titular, Universidad de Sevilla. Fundadora de Skylife
Engineering
Mayte Bacete Castello. Directora Maxlinear Hispania. Presidenta de Valencia Silicon Cluster 
Gema Mª Martín Reyes. Directora Proyectos I+D, Ontech Group 
Ana González Márquez. Directora de Tecnología y Desarrollo de Producto, Teledyne e2v 
Olga Ramos García. Directora Ingeniería de Componentes, Alter Technology TUV Nord 
Flor Neira Sarmiento. Directora de Operaciones, KD 
Celia López Ongil. Profesora Titular, Universidad Carlos III Madrid
María del Carmen Romero Ternero. Profesora Titular, Universidad de Sevilla. Directora ETSII 
Rafaella Fiorelli Martegani. Científico Titular, Instituto de Microelectrónica de Sevilla, US-CSIC 
Irene Fondón García. Profesora Titular, Universidad de Sevilla 
Soledad Gómez Begines. Profesora IES Torre de los Herberos 

Proyecto “USECHIP: Cátedra en Microelectrónica de la Universidad de Sevilla” (referencia: TSI-069100- 2023-
001) financiado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Ministerio para
la Transformación Digital y de la Función Pública y por la Unión Europea– NextGenerationEU.” 

Sigue la jornada en www.youtube.com/@fisica_us

Cátedra

catedra.us.es/usechip/


